RF5301荧光分光光度计（日本Shimadzu公司）
一．仪器原理和结构


图1 RF5301型外观
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图2 RF5301型荧光仪光路图

①激发单色器   ②样品池架   ③发射光单色器

④检测器部分的光电倍增管  ⑤荧光部分的光电倍增管
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图3 荧光仪操作软件界面

二．仪器特点

⑴光源：150W氙灯,臭氧自行消除光源

⑵主要技术指标：光栅：闪耀式全息光栅，F2.5刻线数1300条/mm；狭缝范围：1.5-20nm；波长扫描范围：220-900nm；测定波长范围：220-750 nm；波长运动速度：约20000nm/min；波长精确度：±1.5nm；响应时间：1-98%的响应，0.02-8s八段转换；4.信噪比：150:1（水拉曼峰测定，狭缝5.0nm，响应2s）；.最低检出限量：12ppm-100ppm之间

⑶主要附件及技术参数：

1.恒温四联池架：利用恒温水的循环，一次可使4个样品池恒温化.适用的温度范围是室温－80℃（回流水的温度）。

2.测定偏光的辅助装置：利用荧光偏光度的测定，可获得关于分子的大小、流动性及分子周围环境的信息。本装置测定范围大，240-800nm，能测定紫外 线和接近红外线范围内的偏光。

3.微量样品池装置（300μL）：试样可以放入与普通四面研磨样品池大小相同 （10mm）的槽中。也可进行恒温测定。

4.固体粉末样品架:固体及粉末试样，甚至样品池中的溶液也能用反射方式进行 荧光测定。
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